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摘要(译)

本发明提供一种应用于超声探头的Q帧T孔径复合发射成像方法及系统，
所述方法包括：为每个侧向发射孔径均对应设置一个扫查线组，以任一
扫查线组为基础扫查线组，将其他扫查线组插入到基础扫查线组中，以
形成对应当前扫查图像的最终扫查线；逐线扫描各个超声扫查线，获取
每条超声扫查线对应的扫查线数据；扫描过程中，对应每条超声扫查线
均采用其所在扫查线组对应的侧向发射孔径进行扫查；将各个扫查线数
据转换为原始图像数据；对所述原始图像数据沿所述最终扫查线的扫描
方向做X阶平滑滤波，以获得最终的图像。本发明在不损失帧频的前提
下，解决1.25维、1.5维和1.75维探头发射端侧向声束近中远场的声束宽
度不均匀的问题，提高超声图像质量。
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